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himatursierte Sensoren werden beraits
i Massenartikeln-eingesatzt und
kéinnen 2u erheblichen Kostenvorteilen
fiinren. Besanders in der Nachrichten-
techmik, wo grofle Informationscichiten
mit Lichtwellenleitern dbertragen
werden, fehlen jedoch zur Zeit Mikro-
systeme, die eine Ankooplurg van
Informatiensverarbeitung und Licht-
wiellenleitar erlauben. Vielfach ward
neben der Abmessurgen im WMikro-
meterberaich zusdtzlich eine optische
Qualitar der Obierflache gefardert

Lithagratizche Verfahren, tesonders das
LIGA-Verfahren, aber auch Atzprozesse
ungd die Laserbiearbeitunyg werden
bareits erfalgrech zur Heeslellung von
tikrokomparenten eingesetzl. Neban
Verfahren, die aus der Mikrosiektronik
aufdie Mikromechanik Ubertragen
wrden, stellt sich dhe Frage, inwiewert
mit konventonellen Fermgunosveriah-
ran wie Drehen, Bohren ader Frasen
gine Herstellung von Bauteilen mit
Atmessungen 1m Mikrometerbereich
mbglich s, e gleichzeailig optische
Funktianstidgchen besiizen

Uhraprazisignsmaschinen sind heutzu-
tage in der Lage, Bautele mit Maid- und
Farmgenauigkeizen im Submikrometer-
tereich und Rauheiten von wenigen
Manometern (Ra ca, 2nm), d.h, spie-
geinde Oberflachen, spanend 2u
bearbeiten, so dal diese Froghirisse auf
aie Mikrostrukturtechnile Geertragen
wiRrden Konnen

Im Gegensatz 2u Yerfahren, die mit
rantgenhithograpnischen hasken
arpeiten, xonnen mit konventonellen
spanenden Verlahren 3 D-Strukturan in
ainem Arbeitsnang auf einfache Weise
Rergestellt werden. So KSnnen mit
Ithographischen Verfahren Strukiuren
abinlich wie bel Laubsdgearbeitan im

Mikrometerbereich in einer Ebene
Riergestellt werden, Strukiurer in der
dritten Raumnehtung kénnen jedoch
nur in aufwendiger Mehrschichitechnk
erzeugt werden: Ein werterer Nachtel
der ithograghischen Verfahren sind die
hohen Herstellungskosten fur die
basken, die zur Belichtung benitigt
werden, st dal diese Verfahren zur
Herstellung kostengunstiger Klensenen
und Einzelsticks mchl gomgnot sind.

Wit Hilte der Mikrozerspanung krnen
mingegen kostengunstyg Kleinseren van
Mikrastrukturen ung Prototypen in gme
breite Palette von Materialien, wie 2 8
ME-Metallen oder Kunststoffen,
spanend bergestellt werden, die Uger
Oberfldchen mit oplischer Quahtat
yarflgen ung im Berewch der Informat-
onsverarbeitung airekt aingesetzt
werden kannen. Uber Vervielfaitigurigs-
werfahren wie bespelswese das
galvanische Abformen kénnen prois:
gunstige Massenartike! nergestelll
werden




